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Abstract (en)
Device (1) for cleaning water-bearing bowls comprises a pump and a pipe system in a housing (2). The pipe system has an inlet opening (8) and
an outlet opening (9). The outlet opening is arranged on an upper end of the housing and is nozzle-shaped so that, e.g. for cleaning a toilet bowl
(16), a cleaning jet is directed from below against the flushing channel (19). Independent claims are also included for: (1) Process for cleaning water-
bearing bowls; and (2) Cleaning agent for carrying out the above process. Preferred Features: The housing has an adjustable length.

Abstract (de)
Die Vorrichtung weist in einem Gehause (2) eine Pumpe (11) und ein Leitungssystem (14) auf, Gber welche ein Kreislauf in dem wasserfihrenden
Becken (16, 23) erzeugbar ist, um dieses Becken (16, 23) innenseitig zu reinigen. Das Leitungssystem (14) besitzt eine Ansaugéffnung (8) und
eine Auslaufoffnung (9). Die Auslauféffnung (9) ist an einem oberen Ende des Geh&uses (2) angeordnet und diisenférmig ausgebildet, derart, dass
beispielsweise zur Reinigung einer in die Toilettenschissel (16) ein Reinigungsstrahl (S) von unten gegen den Spulkanal (19) richtbar ist. In einem
Behalter (15) ist ein Reinigungsmittel (27) in der Form einer Tablette angeordnet, die von durchstrémender Flussigkeit geldst wird und dadurch
Reinigungssubstanzen abgibt. Das Reinigungsmittel (27) enthalt vorzugsweise auch ein Abrasivmittel, mit dem zu entfernende Ablagerungen
mechanisch abtragbar sind. Die Vorrichtung kann auch zur Reinigung von Urinalen verwendet werden. <IMAGE>
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